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An optical transmission system pemriitting any desired machining to be done by radiating to an object to 
be irradiated a laser beam having an optimum intensity distribution in the direction of its optical axis or in 
a plane perpendicular to the optical axis, comprising a laser oscillator 1 , an optical fiber 3 for propagating 
the laser beam emitted from the laser oscillator 1 by a predetermined distance, a condenser lens 2 for 
converging the laser beam from the laser oscillator 1 into the optical fiber 3, a first lens 6 for forming 
images with aberration firom the laser beam emerging from the optical fiber 3, a mask 7 disposed in a 
position having a predetermined light Intensity distribution out of the positions of the images formed by 
the first lens 6. and a second lens 4 for forming the image passing through the mask 7 onto an object 5 
to be irradiated. 
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Innerhalb von 3 Monaten nach Varoffentlichung der Erteflung kann Einspruch erhoben warden 
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@ Optisches Obertragungssystem 
(§) optisches Ubertragungssystem, enthaltend: 
einen Laseroszillator (1|, 

eine optische Faser <3} zum Fortpflanzen ernes von dem 
Laseroszillator <1) emrttierten Laserstrahls uber einen vor- 
bestimmten Weg, 

eine Kondensoiiinse (2) zum Bundein des Laserstrahls 
vom Laseroszillator (1) in die opitische Faser (3), und 
ein optisches Cbermittlungssystem zum Obermitteln g\- 
nes in einer Ebene mit einem vorbestimmten Abstand 
von einer AuslaS-EndflScha (33) der optischan Faser (3) 
und aenkrecht zu einer optl&chan Achse angeordnatan 
Bildaazu elnemzu bastrahlanden Gegenstand (5), 
gekennzafchnet durch 

eine Einstallvorrichtung zum Einstellen des Auftreffwln- 
kels dea durch die Kondar^rllnse (2) gebDndelten Laser- 
strahls <12) auf die optische Faser (3) durch Bewegen das 
Laserstrahls In alner Ebene sankrachtzuroptischen Achse 
in einem fasten Zustand einer Einlal^-EndflSche (32) der 
optl&chan Faser (3) zu einer Brennpunktposltlon der Kon- 
densorllnse (2), und wShrend die optische Achse des von 
dem Laseroszillator (1) emtttfarten Laserstrahls und die 
der Kondensorllnse (2) parallel zueinander gahalten war- 
den, wobel ain Planaplegel (110), desaen WInkel zur optf- 
schen Achse geSndart warden kann, und afn optisches 
Keilsubstrat (111) zwischen dem Laseroszillator (1) und 
der Kondensorllnse (2) angeordnet sind und die Bewe- 
gung des Laserstrahls In einer Ebene senkrecht zur opti- 
schen Achse durchgefOhrt wird durch Auswechaein des 
optlschen Kellsubstrats (111) gegen eIn andares opti- 
sches Keilsubstrat (112) mIt einem unterschledlichen Keil- 
wlnkel glelchzeitig mIt alner Anderung des Winkela das 
Planaplegela (110). 
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